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はしがき

この成果報告書は,平成12年度から14年度にかけて文部科学省の科学研

究費｢表面複合構造化による減衰能向上法の開発(基盤研究(C)(2))の補助をうけ

て行われた研究の結果得られた成果をまとめたものである.

内容は,粘着テープ貼付あるいは無電解メッキ膜の付与による表面複合化の

効果による構造物の減衰能向上を実現した結果について述べたものである.


